






















专利名称(译) 聚焦微机械超声换能器阵列和相关的制造方法

公开(公告)号 US20050075572A1 公开(公告)日 2005-04-07

申请号 US10/676202 申请日 2003-10-01

[标]申请(专利权)人(译) MILLS DAVID中号
王尔德DOUGLAS摹
BAUMGARTNER查尔斯·
SMITH LOWELL SCOTT
莱万多夫斯基罗伯特小号

申请(专利权)人(译) MILLS DAVID M.
王尔德DOUGLAS G.
BAUMGARTNER CHARLES E.
SMITH LOWELL SCOTT
莱万多夫斯基罗伯特·S·

当前申请(专利权)人(译) 通用电气公司

[标]发明人 MILLS DAVID M
WILDES DOUGLAS G
BAUMGARTNER CHARLES E
SMITH LOWELL SCOTT
LEWANDOWSKI ROBERT S

发明人 MILLS, DAVID M.
WILDES, DOUGLAS G.
BAUMGARTNER, CHARLES E.
SMITH, LOWELL SCOTT
LEWANDOWSKI, ROBERT S.

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/14 B06B1/02 B81B7/00 G03B42/06 H04R17/00

CPC分类号 B06B1/0292

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

微机械超声换能器阵列，聚焦在仰角方向。弯曲透镜用于在仰角方向上
缩窄光束宽度，从而改善对比度分辨率并且临床相关。或者，通过弯曲
微机械加工的基板以形成具有预定曲率的弯曲探针。本发明还涉及制造
这种换能器的方法。
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http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220050075572%22.PGNR.&OS=DN/20050075572&RS=DN/20050075572

